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Диссертационная работа Бакеева И.Ю. «Генерация форвакуумным плазмен-

ным источником электронов сфокусированных непрерывных пучков для обработки 

диэлектрических материалов» по содержанию является продолжением исследова-

ний в научном направлении, сформировавшимся и развивающимся в последние 30 

лет: исследование плазменных источников электронов изобарного типа с повышен-

ным до порядка 10-1 мм. рт. ст. уровнем давления. Перспективность источников та-

кого типа для ряда технологических электронно-лучевых технологий неоднократно 

была обсуждена и доказана. Поскольку основная задача, которая поставлена и в 

определенной степени решена в данной работе, направлена на расширение техноло-

гических возможностей таких источников, за счет повышения плотности мощности 

электронного пучка, генерируемого в них, то диссертационная работа представляет-

ся достаточно актуальной и практически востребованной. 

Насколько можно судить по автореферату, содержание работы подтверждает 

сформулированные автором положения о научной новизне и практической значимо-

сти работы, а также положения, выносимые на защиту. 

Использованные в работе методики исследований, достаточно полное пред-

ставление результатов в научных публикациях и на международных конференциях, 

подтверждают достоверность приведенных в работе экспериментальных результа-

тов и обоснованность сделанных на их основе выводов. 

Содержание диссертационной работы, представленное в автореферате, можно 

считать логически законченным и комплексным результатом научного исследова-

ния, содержащим моделирование процессов эмиссии, описание разработанных кон-

струкций и их характеристик, полученных в результате экспериментальных иссле-

дований, а так же результаты их практического применения.   

В то же время содержание автореферата позволяет сделать ряд замечаний. 

 1. Последний абзац на стр. 3 автореферата. Рассеяние электронного пучка при 

движении электронов в области повышенного давления не зависит от типа исполь-

зуемого источника электронов, а только от давления и рода газа. Своей формули-

ровкой (в этом абзаце) автор работы сужает область значимости своих результатов. 

 2. В автореферате отсутствует анализ влияния значительного ионного заряда, 

формируемого электронного пучка на формирование самого пучка. 

 3. Первое положение, выносимое на защиту, сформулировано недостаточно 

корректно. Вначале в нем утверждается, что сжатие положительного столба разряда 

 



 
 


